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Sentaurusの概要
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実際の半導体プロセスを
シミュレート
ex ドーピング,エッチング

半導体プロセスを
シミュレーションせずに
構造を作ることもできる

デバイスの動作確認
IVとかCVとかMIP応答
FETの動作 etc…



プロセスシミュレーション
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Structure Editor
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Structure Editor
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• Support for :
– Depo/Etch

– マスクの製作、
パターン二ン
グ

– GDS2 fileの読
み込み

GDS file

2D structure Editor (SOI nMOS transistor)



Device Simulator
• 汎用的な2D/3Dのデバイスシミュレータ
• Silicon, SiGe, Ge, SiCなど
• ドリフト-拡散、流体力学、熱力学を考慮したシ
ミュレーション

• より高度な物理モデル
• できること

– 電場シミュレーション (IV/CVなど)
– CMOS(MOSFET)の詳細なシミュレーション
– メモリーのシミュレーション
– Particle Interaction (Alpha線、Heavy Ion)
– Total Dose Radiationの影響

• 酸化膜電荷、バルクのトラッピング、CMOSのBit-Flipping

2022/6/15 AJ TCADワークショップ 6



と、いろんな機能がありますが…
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どのように使うのが良いか？
• よほど半導体プロセスに興味がない限りは…
• Structure Editor (-> Mesh) -> Device simulationがベスト？
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ワークベンチでこんな感じに進める。
詳細は次の演習で。


